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Hochreine Flissigkeiten
Mikroelektronik Fertigung
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WILHELM SCHMIDT Halbleiter Systeme werden fiir die Ver-
sorgung mit hochreinen Prozesschemikalien und fir kritische
Reinraumprozesse eingesetzt. Wir sind Partner fiihrender
Hersteller von Halbleitern fiir Bildschirme, Smartphones und
Tablet Computer.

Unsere Produkte bieten hochste Reinheit, Dichtheit und che-
mische Bestandigkeit fiir empfindlichste und aggressivste
Medien. Fur metallfreie Anwendungen verbinden wir das
Schutzgehause unserer Edelstahlbehalter mit einer ETFE-
Innenbeschichtung.

Halbleiter Systeme

BEHALTER UN 1A1
+ ADR/RID/IMDG

1 - 1.000 Liter

Typenreihe FE Typenreihe FE

BUBBLER UN 1A1
+ ADR/RID/IMDG

0.25 - 200 Liter

ETFE-BESCHICHTETE BEHALTER UN 1A1 + ADR/RID/IMDG

1-1.000 Liter

Typenreihe FC

DRUCKBEHALTER FUR DEN CHEMISCHEN VERFAHRENSPROZESS
0.25 — 1.000 Liter

Typenreihe E




